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Engenharia 

Automação de processos em microscopia de varredura por sonda e demais sistemas 

implementados por programa de computador. 
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Identificação Tecnologia 

BR1020150112335 
Método e equipamento de posicionamento automático para microscopia por 

varredura de sonda e espectroscopia óptica in situ 

BR5120170003971 
HSPE Toolbox - Aprimoramento da versão original HSPE para análise 

espectral que inclui criação, edição e remoção de bandas espectrais 

BR5120200010270 
ProbeMaster - Automação de varredura com a sonda para detecção de região 

de sinal ótimo 

BR5120200010261 

FocusMaster - Automação do foco e seletor de portas ópticas do microscópio; 

Motorização do ajuste de intensidade luminosa através da utilização de filtros 

de densidade óptica; monitoramento de temperatura e umidade ambientes 

20210012 
Software para controle de equipamento para espectroscopia óptica de campo 

próximo 

20210014 
CRICT - Software embarcado para comunicação de dados, interface e controle 

de dispositivos periféricos para espectroscopia óptica de campo próximo 

20210015 

CRICT - Design em Verilog/SystemVerilog para gerenciamento das malhas de 

controle e comunicação com os periféricos utilizados no equipamento para 

realização de scan AFM (Atomic Force Microscope), STM (Scanning Tunneling 

Microscope) e TERS (Tip-Enhanced Raman Scat 


